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(57) Abstract: The invention relates to a controlled gas
inlet device preferably for application in long rectangular
jet layer units. The aim of the invention is a controlled
gas inlet device which permits a stable regulation of the
jet layer with a reliable operation and does not require
over-complicated technical devices for production
thereof. Said controlled gas inlet device has the form
of a cylinder (5) with a cam-shaped base surface. The
circumferential contour of the cam-shaped base surface
of the cylinder (5) comprises a circular arc-shaped region
(6), through the centre of which runs the longitudinal
axis (7) about which the cylinder (5) is arranged to be
able to rotate and a region (8) raised over the circular
arc. The cylinder (5) is arranged to rotate about the
longitudinal axis (7) in the jet layer unit such that the
circular arc shaped region (6) contacts the jet return flow
wall (4) without a gap and the region (8) raised over
the circular arc (8) extends in the direction of the jet
inlet wall (3) and has such a separation from the same
that, depending on the rotational angle of the cylinder (5)
about the longitudinal axis (7) thereof, a gap is formed
between the region (8) of the cylinder (5) raised over the
circular arc and the channel-shaped termination of the
jet inlet wall (3) the width of which may be altered. The
fluidisation gas (7) flows through said gap which may
be altered into the fluidisation chamber (1). The amount
and speed of the flow of the fluidisation gas (10) can be
controlled such that a stable jet layer is formed.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine steuerbare Gasanstromeinrichtung, die vorzugsweise in rechteckigen, lang-
gestreckten Strahlschichtapparaten angewendet werden kann. Zweck der Erfindung ist eine steuerbare Gasanstromeinrichtung, die
eine stabile Regelung der Strahlschicht erméglicht, funktionssicher ist und keinen tiberhShten geritetechnischen Aufwand erfor-
dert. Die erfindungsgemiBe steuerbare Gasanstrémeinrichtung hat die Form eines Zylinders (5) mit nockenférmiger Grundflache.
Die Umfangskontur der nockenférmigen Grundflidche des Zylinders (5) weist einen kreisbogenférmigen Bereich (6), durch dessen
Kreismittelpunkt die Lingsachse (7) verlduft, um die der Zylinder (5) drehbar angeordnet ist, und einen sich iiber den Kreisbogen
erhebenden Bereich (8) auf Der Zylinder (5) ist um die Langsachse (7) drehbar so im Strahlschichtapparat angeordnet, dass der
kreisbogenformige Bereich (6) an der Strahlriickstromungswand (4) spaltfrei anliegt und der sich iiber den Kreisbogen erhebende
Bereich (8) in Richtung der Strahleinstrémungswand (3) weist und zu dieser einen solchen Abstand aufweist, dass sich in Abhén-
gigkeit des Drehwinkels des Zylinders (5) um seine Léngsachse (7) zwischen dem sich iiber den Kreisbogen erhebenden Bereich
(8) des Zylinders (5) und der rinnenférmig auslaufenden Strahleinstrémungswand (3) ein in seiner Breite verdnderbarer Spalt aus-
bildet. Das Fluidisierungsgas (7) strémt durch diesen in seiner Breite verdnderbaren Spalt in die Fluidisierungskammer (1). Menge
und Strdmungsgeschwindigkeit des Fluidisierungsgases (10) kdnnen so gesteuert werden, dass eine stabile Strahlschicht ausgebildet
wird.
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Steuerbare Gasanstromeinrichtung fur Strahlschichtapparate

Die Erfindung betrifit eine steuerbare Gasanstrémeinrichtung fur Strahischichtapparate.
Sie ist insbesondere anwendbar bei rechteckigen langgestreckten Apparaten, deren
Anstrombereich rinnenférmig ausgebildet ist und die eine seitlich nach aufien geneigte
Strahleinstromungswand und dieser gegenuberliegend eine ggf auch seitlich nach auf3en
geneigte Strahlrtckstromungswand aufweisen. Die Erfindung kann sowohl bei einseiti-
gen als auch bei doppelseitigen Strahlschichtapparaten angewendet werden.

Aus der DE 100 04 939 C1 ist eine gattungsgemalie Gaseinstromeinrichtung fur Strahl-
schichtapparate zur Fluidisierung weitgehend beliebig geformter und in ihren Partikelab-
messungen sowie Partikelmassen unterschiedlicher Guter vorbekannt. Die steuerbare
Gasanstromeinrichtung besteht aus einem mit Durchbrichen fir das Hindurchtreten
von Fuidisierungsgas versehenen Kreiszylinder, der im unteren Bereich der Fluidisie-
rungskammer des Strahischichtapparates zwischen der gegentber der senkrechten
nach aufien geneigten Strahleinstromungswand und der der Strahleinstromungswand
gegenUberliegenden Strahlrtickstromungswand horizontal und um seine Langsachse
drehbar angeordnet ist. Durch Drehung des Zylinders kann der effektive Querschnitt
der Durchbruche fur das in die Fluidisierungskammer einstromende Fluidisierungsgas
verandert und dadurch die in die Fluidisierungskammer einstromende Fluidisierungsgas-
menge gesteuert werden. Die aus der DE 100 04 939 C1 bekannte steuerbare Gasan-
stromeinrichtung mit einem im unteren Bereich der Fludisierungskammer zwischen der
Strahleinstromungswand und der Strahlriickstromungswand angeordenten, Durch-
briiche aufweisenden und um seine Langsachse drehbaren Kreiszylinder wird zur Steue-
reung des in eine Strahlschichtapparatur eintretenden Huidisierungsgases auch bei dem
inder DE 101 62781 Al beschriebenen Strahlschichtapparat mit wenigstens zweli
Prozessbereichen sowie dem in der DE 103 22 062 Al beschriebenen Strahlschichtap-
parat zum Aufbringen von Flissigkeiten in eine Feststoffstromung verwendet.

Nachteilig bei der beschriebenen steuerbaren Gasanstromeinrichtung ist, dass aufgrund
der scharfkantigen geometrischen Form der vom Fluidisierungsgas durchstrémten
Durchbriche des Zylinders mit Druckverlusten verbundene Umlenkungen und Verwir-
belungen des Huidisierungsgases auftreten und dass es infolgedessen zu Ablagerungen
von beim Prozess entstehendem Staub im Bereich der steuerbaren Gasanstréomein-
richtung kommt, wodurch die Drehung des Zylinders behindert und die Funktion der
steuerbaren Gasanstromeinrichtung beeintrachtigt wird.
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Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die beschriebene Gasanstromeinrich-
tung fur Strahlschichtapparate so zu verbessern, dass die Nachteile dieser Lésung
vermieden werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaR durch eine die Merkmale des |. Patentanspruches
aufweisende steuerbare Gasanstrdmeinrichtung gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen
dererfindungsgeméfen steuerbaren Gasanstromeinrichtung sind in den Unteran-
sprichen beschrieben. Die steuerbare Gasanstromeinrichtung weist einen um eine
Langsachse drehbaren Zylinder mit nockenformiger Grundfldche auf, der im unteren
Bereich der Fluidisationskammer eines Strahlschichtapparates zwischen der Strahlein-
stromungswand und der Strahlrickstromungswand angeordnet ist. Die Umfangskontur
der nockenformigen Grundflache des Zylinders weist einen kreisbogenformigen
Bereich, durch dessen Kreismittelpunkt die Langsachse verlauft, um die der Zylinder
drehbar angeordnetist, und einen sich tUber den Kreisbogen erhebenden Bereich auf.
Der Zylinder ist so angeordnet, dass der kreisbogenformige Bereich der Umfangskontur
der Grundflache des Zylinders, im Folgenden kurz kreisbogenformiger Bereich des
Zylinders genannt, zur Strahlrickstromungswand weist und an dieser spaltfrei anliegt,
wahrend der sich Uber den Kreisbogen erhebende Bereich der Grundfléche des Zylin-
ders, im Folgenden kurz erhabener Bereich des Zylinders genannt, in Richtung des unte-
ren Bereiches der Strahleinstrtomungswand weist und durch Drehung des Zylinders um
die Langsachse zwischen dem erhabenen Bereich des Zylinders und dem unteren
Bereich der Strahleinstromungswand ein in seiner Breite veranderbarer Spalt gebildet
wird. Dabei sollte der erhabene Bereich des Zylinders mindestens in einer Drehstellung
spaltfrel am unteren Breich der Strahleinstromungswand anliegen. In dieser Drehstellung
des Zylinders ist die Fluidisierungsgaszufuhr zur Fluidisierungskammer gesperrt. Durch
Verdrehung des Zylinders um die Langsachse, wobei zweckmaRigerweise die Drehrich-
tung so gewahlt wird, dass sich der erhabene Bereich des Zylinders in Richtung der Flui-
disierungskammer bewegt, wird zwischen dem erhabenen Bereich des Zylinders und
dem unteren Bereich der Strahleinstromungswand ein Spalt fur den Eintritt des Fluidisie-
rungsgases in die Fluidisierungskammer gebildet. Die Breite des Spaltes und damit die in
die Fluidisierungskammer einstromende Fluidisierungsgasmenge ist abhangig vom Dreh-
winkel. Der kreisbogenformige Bereich des Zylinders liegt dabei spaltfrei an der Strahl-
rlckstromungswand an. Die erfindungsgemaliie Gestaltung der Gasantromeinrichtung
weist im Bereich des Fluidisierungsgasdurchtrittes keine scharfkantige geometrische
Form auf, so dass mit Druckverlusten verbundene abrupte Stromungsumlenkungen und
Verwirbelungen des Fluidisierungsgases, infolge derer es zu Staubablagerungen im
Bereich der Gasanstromeinrichtung kommt, vermieden werden. Die weitgehend gerun-
dete Kontur der steuerbaren Gasanstromeinrichtung erlaubt auch bei hohen Stro-
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mungsgeschwindigkeiten des Fluidisierungsgases schnelle Belastungswechsel, ohne dass
dadurch Schwingungen der Apparatur hervorgerufen werden.

Eine bevorzugte Weiterbildung der erfindungsgeméRen steuerbaren Gasanstromein-
richtung besteht darin, die Umfangskontur der nockenfdrmigen Grundflache des Zylin-
ders zwischen dem kreisbogenformigen Bereich und dem sich tber den Kreisbogen
erhebenden Bereich mindestens an einer Seite abzuflachen. Dadurch wird erreicht, dass
bei Drehung des Zylinders um die Langsachse dieser mindestens eine Drehstellung
einnehmen kann, in der sowohl zwischen dem unteren Bereich der Strahleinstromungs-
wand und dem Zylinder als auch zwischen der Strahlrtickstrémungswand und dem
Zylinder ein Spalt existiert. Der Zylinder kann in dieser Drehstellung allseitig von Gas
umstrdomt und so bei Bedarf gereinigt werden.

Die erfindungsgeméafe steuerbare Gasanstromeinrichtung gewahleistet so einen langen
storungsfreien Betrieb, ohne dass aufwendige Servicearbeiten zur Reinigung der Gasan-
stromeinrichtung notwendig werden. Gegebenenfalls auftretende Anhaftungen von
Partikelstaub am Zylinder kénnen schnell und unproblematisch entfernt werden.

Es ist zweckmaf3ig, unterhalb der Strahleinstromungswand eine Rinne anzuordnen. Der
erhabene Bereich des Zylinders bildet dann in Wirkverbindung mit dieser Rinne durch
Drehung des Zylinders den Spalt fur den Durchtritt des Fluidisierungsgases in die Fluidi-
sierungskammer: Eine Moglichkeit zur Ausbildung der Rinne besteht darin, den unteren
Bereich der Gaseinstromungswand in diese Rinne auslaufen zu lassen.

Zur gezielten Beeinflussung der Ausbildung der Strahlschicht, um beispielsweise eine
stabile walzenformige Strahlschicht Uber die gesamte Lange der Fluidisierungskammer
des Strahlschichtapparates zu erzeugen, kann es zweckmaRig sein, die Fluidisierungsgas-
zufuhr in die Fluidisierungskammer Uber die Lange der Fluidisierungsgkammer unter-
schiedlich zu gestalten. Dies kann beispielsweise durch einen tUber die Lange der Fluidi-
sierungskammer unterschiedlich breiten Spalt fir den Eintritt des Fluidisierungsgases in
die Fuidisierungskammer zwischen der Strahleinstromungswand und dem erhabenen
Bereich des Zylinders erreicht werden. Eine Moglichkett, dies zu realisieren, besteht
darin, die unterhalb der Strahleinstromungswand angeordnete Rinne in Richtung der
Fluidisierungskammer mit einer Auslaufkante zu versehen und diese Auslaufkante in
Bezug zur Langsachse des Zylinders bogenformig zu gestalten. Dadurch entsteht bei
Drehung des Zylinders in Richtung der Fluidisierungskammer zwischen dem erhabenen
Bereich des Zylinders und der bogenformig gestalteten Auslaufkante der Rinne ein in
Bezug auf die Langsachse des Strahlschichtapparates unterschiedlich breiter Spalt fiir
den Durchtritt des Fluidisierungsmediums.

Es kann weiterhin fir bestimmte Anwendungsfélle zweckméRig sein, die Hohe des sich
uber den Kreisbogen erhebenden Bereiches der Grundfliche des Zylinders in Richtung
der Langsachse des Zylinders beispielsweise Abschnittsweise unterschiedlich zu
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bemessen. Auch dadurch kann in Wirkverbindung mit einer dieser Gestaltung des Zylin-
ders angepafiten Rinne ein Uber die Lange des Strahlschichtapparates unterschiedlich
breiter Spalt fir den Durchtritt des Fluidisierungsmediums bei Drehung des Zylinders
erzeugt werden. In diesem Zusammenhang kann es auch von Vorteil sein, wenn die
Lange des Zylinders groRer als die Lange der Fluidisierungskammer ist und der Zylinder
in Langsrichtung verschiebbar in dem Strahlschichtapparat angeordnet ist.

Die Erfindung soll nachfolgend anhand eines Ausfiihrungsbeispieles naher erlautert
werden.

Die zugehdrigen Zeichnungen zeigen in

Figur | den Querschnitt eines schematischen Strahlschichtapparates mit einer erfin-
dungsgemalen Gasanstromeinrichtung, in

Figur2  den Querschnitt einer erfindungsgemaRen Gasanstromeinrichtung im
Strahlschichtbetrieb, in

Figur3  den Querschnitt einer erfindungsgeméRen Gasanstromeinrichtung mit einer
abgeflachten Zylinderseite im Strahischichtbetrieb, in

Figur4 den Querschnitt einer erfindungsgeméRen Gasanstromeinrichtung mit einer
abgeflachten Zylinderseite in SchlieRstellung, in

Figur 5 den Querschnitt einer erfindungsgemaRen Gasanstromeinrichtung mit einer
abgeflachten Zylinderseite in einer Drehstellung zur Reinigung der Gasan-
stromeinrichtung und in

Figur 6 den Querschnitt eines schematischen doppelseitigen Strahlschichtapparates
mit erfindunsggeméRer Gasanstromeinrichtung.

Derin Figur | gezeigte Strahlschichtapparat weist eine Fluidisierungskammer | und eine
darunter liegende Gasverteilkammer 2 auf Die Fluidisierungskammer | ist gegentiber
der Gasverteilkammer 2 durch eine Strahleinstromungswand 3, eine Strahlrtickstro-
mungswand 4 und die erfindungsgeméRe Gasanstromeinrichtung abgegrenzt. Strahl-
einstromungswand 3 und Strahlrtickstromungswand 4 sind gegentber der Senkrechten
geneigt. Die Strahleinstromungswand 3 auft nach unten hin rinnenférmig aus. Die steu-
erbare Gasanstromeinrichtung hat die Form eines Zylinders 5 mit nockenférmiger
Grundflache. Die Umfangskontur der nockenférmigen Grundfidche des Zylinders 5
weist einen kreisbogenformigen Bereich 6, durch dessen Kreismittelpunkt die Langsach-
se /7 verlauft, um die der Zylinder drehbar angeordnet ist, und einen sich tber den Kreis-
bogen erhebenden Bereich 8, im Folgenden kurz erhabener Bereich 8 genannt, auf Der
Zylinder 5 ist so angeordnet, dass der kreisbogenformige Bereich 6 der Umfangskontur
der Grundflache des Zylinders 5 zur Strahlrickstromungswand 4 weist und an dieser
spaltfrel anliegt, wahrend der erhabene Bereich 8 der Grundflache des Zylinders 5 in
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Richtung des unteren Bereiches der Strahleinstromungswand 3 weist. Durch Drehung
des Zylinders 5 um die Langsachse 7 entsteht in Abhéngigkeit des Drehwinkels zwischen
dem erhabenen Bereich 8 des Zylinders 5 und der rinnenférmig auslaufenden Strahlein-
stromungswand 3 ein in seiner Breite veranderbarer Spalt. Mindestens in einer Drehwin-
kelstellung des Zylinders 5 liegt die nockenformige Seite 8 des Zylinders 5 linienformig
dichtan der Strahleinstromungswand 3 an, wie die Figur 4 zeigt. An der Strahlrtickstro-
mungswand 4 ist eine teilweise den kreisbogenformigen Bereich 6 des Zylinders 5
umschlieRende Gasleiteinrichtung 9 angebracht.

Die Strahleinstromungswand 3, die Strahlrtickstrdmungswand 4 und der Zylinder 5 sind
so angeordnet, dass ein seitlicher Eintritt des Fluidisierungsgases 10 in die Fluidisierungs-
kammer | erfolgt. Das Fluidisierungsgas 10 stromt aus der Gasverteilkammer 2 durch
den Spaltzwischen dem erhabenen Bereich 8 des Zylinders 5 und der Strahleinstro-
mungswand 3 in die Huidisierungskammer 1. Durch Drehung des Zylinders 5 um die
Langsachse 7 kann die Breite des Spaltes zwischen dem erhabenen Bereich 8 des Zylin-
ders 5 und der Strahleinstromungswand 3 fur das Hindurchstromen des Fluidisierungs-
gases 10 verdndert werden. Stromungsgeschwindigkeit und Menge des in die Fluidisie-
rungskammer | einstrdmenden Fluidisierungsgases 10 kdnnen damit so gesteuert
werden, dass eine stabile, walzenférmige Strahlschicht innerhalb der Fluidisierungskam-
mer | entsteht. Die Beeinflussung des Fluidisierungsgasstromes 10 durch Drehung des
Zylinders 5 ist dabei so effektiv, dass auch geringftigige Stérungen der Strahlschicht
ausgeregelt werden koénnen.

Partikel des zu fluidisierenden Gutes, die infolge Druckschwankungen nach unten durch-
fallen, sammeln sich in der rinnenformig nach unten auslaufenden Strahleinstromungs-
wand 3 und werden durch das Fluidisierungsgas 10 in die Strahlschicht zurtickgetragen.
Die Gestaltung der erfindungsgemaien Gasanstromeinrichtung verhindert durch das
konsequente Vermeiden scharfkantiger Konturen im Stromungsweg des Fluidisierungs-
gases 10 weitgehend das Auftreten von Ablagerungen, die den Gaseintritt in die Fluidisie-
rungskammer behindern bzw. die Funktion der steuerbaren Gasanstromeinrichtung
beeintréchtigen.

In den Figuren 3,4 und 5 ist eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemarien
steuerbaren Gasanstromeinrichtung gezeigt. Bei dieser Weiterbildung weist die Kontur
der Grundflache des Zylinders 5 zwischen dem kreisbogenférmigen Bereich 6 und dem
erhabenen Bereich 8 einen abgeflachten Abschnitt I auf Durch Drehung des Zylin-
ders 5 um die Langsachse 7 kann der Zylinder 5 in eine Stellung gebracht werden, in der
sowohl zwischen dem unteren Bereich der Strahleinstrdmungswand 3 und dem Zylin-
der 5 als auch zwischen der Strahirtickstromungswand 4 und dem Zylinder 5 ein Spalt
existiert. Der Zylinder 5 kann in dieser Drehstellung allseitig von Gas umstromt und so
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Die Figur 6 zeigt einen doppelseitig ausgefiihrten Strahlschichtapparat mit erfindungs-
gemalder Gasanstromeinrichtung.
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Patentanspruche

|. Steuerbare Gasanstromeinrichtung fir Strahlschichtapparate mit mindestens einer

Strahleinstrémungswand (3) und einer der Strahleinstromungswand (3) gegenUberlie-
genden Strahlriickstromungswand (4), bestehend aus mindestens einem im unteren
Bereich der Fluidisierungskammer (1) des StrahIschichtapparates zwischen der Strahl-
einstromungswand (3) und der Strahlrtickstromungswand (4) um eine Langsachse (7)
drehbar angeordnetem Zylinder (5),

dadurch gekennzeichnet,

dass der Zylinder (5) eine nockenformige Grundflache aufweist, wobei sich die
Umfangskontur der nockenformigen Grundfiache als ein zur Strahlrtickstrémungs-
wand (4) weisender kreisbogenformiger Bereich (6), durch dessen Kreismittelpunkt
die Langsachse (7) verlauft, und als ein sich Uber den Kreisbogen erhebender, zum
unteren Bereich der Strahleinstromungswand (3) weisender Bereich (8) darstellt,
derart, dass durch Drehung des Zylinders (5) um die Léngsachse (7) zwischen dem
erhabenen Bereich (8) des Zylinders (5) und dem unteren Bereich der Strahleinstro-
mungswand (3) ein in seiner Breite verdnderbarer Spalt gebildet wird, wahrend der zur
Strahlrdckstromungswand (4) weisende kreisbogenformige Bereich (6) des Zylin-
ders (5) an der Strahlrtickstromungswand (4) spaltfrei anliegt.

2.Steuerbare Gasanstromeinrichtung nach Anspruch |,

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens einer der Seitenbereiche (11) der Umfangskontur der nockenformi-
gen Grundflache abgeflachtist, so dass durch Drehung des Zylinders (5) mindestens
eine Stellung des Zylinders (5) existiert, in der sowohl zwischen dem unteren Bereich
der Strahleinstromungswand (3) und dem Zylinder (5) als auch der Strahlriickstro-
mungswand (4) und dem Zylinder (5) ein Spalt vorhanden ist.

3. Steuerbare Gasanstromeinrichtung nach Anspruch | oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass um den der Strahlrtickstromungswand (4) zugewandten kreisbogenférmigen
Bereich (6) des Zylinders (5) ein oder mehrere Fluidisierungsgasleiteinrichtungen (9)
angeordnet sind.

4. Steuerbare Gasanstromeinrichtung nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Fluidisierungsgasleiteinrichtung (9) an dem kreisbogenférmigen
Bereich (6) des Zylinders (5) in Langsrichtung spaltfrei anliegt.
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5. Steuerbare Gasanstromeinrichtung nach einem der Anspriiche | bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass der erhabene Bereich (8) des Zylinders (5) derart in Wirkverbindung mit der
Innenwand einer unterhalb des Zylinders (5) angeordneten Rinne steht, dass minde-
stens in einer Stellung des drehbaren Zylinders (5) der erhabene Bereich (8) des Zylin-
ders (5) mindestens linienformig eng an der Innenwand der Rinne anliegt und durch
Drehung des Zylinders (5) um die Langsachse (7) zwischen dem erhabenen

Bereich (8) des Zylinders (5) und der Innenwand der Rinne ein in seiner Breite verin-
derbarer Spalt gebildet wird.

6. Steuerbare Gasanstromeinrichtung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Strahleinstromungswand (3) nach unten hin in die unterhalb des Zylinders (5)
angeordnete Rinne auslautt.

/. Steuerbare Gasanstromeinrichtung nach Anspruch 5 oder 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass die In Richtung Strahleinstromungswand (3) liegende Auslaufkante der Rinne
oberhalb der Bertihrungslinie, entlang der der erhabene Bereich (8) des Zylinders (5)
linienformig eng an der Innenwand der Rinne anliegt, in Bezug aufdie Langsachse (7)
des Zylinders (5) bogenformig gestaltet ist, derart, dass durch Drehung des Zylin-

ders (5) um die Langsachse (7) zwischen dem erhabenen Bereich (8) des Zylinders (5)
und der Auslaufkante der Rinne ein entlang der Langsachse (7) des Zylinders (5) unter-
schiedlich breiter Spalt gebildet wird.

8. Steuerbare Gasanstromeinrichtung nach einem der Anspruche 1,2, 3 oder 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Hohe des sich iber den Kreisbogen erhebenden Bereiches (8) der Kontur
der Grundflache des Zylinders (5) in Richtung der Langsachse (7) des Zylinders (5)
unterschiedlich ist.

9.Steuerbare Gasanstromeinrichtung nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Lange des Zylinders (5) groRer als die Lange der Fluidisierungskammer (1)
des Strahlschichtapparates ist und der Zylinder (5) in Langsrichtung verschiebbar im
Strahischichtapparat angeordnet ist.
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